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摘　要：讨论了用双频光栅方法对包含突变成份的物体产生的变形条纹进行傅里叶变换时，可能会

出现频谱混叠问题．推出了低频光栅的频谱犳１ 与高频光栅的频谱犳２ 不相互混叠的条件，分析了探

测器非线性会引起同一光栅间频谱发生混叠情况．考虑到通常情况下低频光栅频谱犳１ 与高频光栅

频谱犳２ 的混叠起主要作用，因此在该情况下用计算机仿真与实验验证了：当犳２＜２犳１ 时，犳１ 与犳２

相互混叠，物体面形难以恢复；当犳２＞２犳１ 时，犳１ 与犳２ 不相互混叠，物体面形恢复得很好．
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０　引言

自ＴａｋｅｄａＭ等
［１］提出傅里叶变换轮廓术测量

方法以来，许多学者对其测量准确度的提高进行了

研究［２８］，而消除频谱混叠是提高其测量准确度、准

确恢复物体面形的有效方法之一［２３］．对于测量包含

突变成份的物体相位时，由于需要去包裹处理（既相

位展开），文献［４］提出了用软件方法生成含两种不

同频率的复合光栅，将双频光栅应用于傅里叶变换

轮廓术中，从而准确恢复物体面形．但用该方法对物

体的变形条纹进行傅里叶变换时，可能会使低频光

栅的频谱与高频光栅的频谱发生混叠，或者因探测

器非线性引起同一光栅间频谱发生混叠，从而影响

物体面形的准确恢复．

本文理论推导了低频光栅的频谱与高频光栅的

频谱不相互混叠的条件，讨论了探测器非线性会引

起同一光栅间频谱发生混叠．考虑到实际情况下低

频光栅频谱与高频光栅频谱的混叠起主要作用，用

计算机仿真与实验验证了该情况下频谱不相互混叠

的条件．

１　基本原理

对双频光栅产生的变形光强进行傅里叶变换

时，产生的频谱可能会出现混叠，因而在滤波时可能

会使包含物体高度信息的一级频谱难以滤出，影响

物体的高度恢复．双频光栅傅里叶变换轮廓术中引

起的频谱混叠主要有两种．

１．１　低频光栅与高频光栅间引起的频谱混叠

投影双频光栅产生的变形条纹的光强分布为

犵（狓，狔）＝犪（狓，狔）＋犫１（狓，狔）ｃｏｓ［２π犳１狓＋φ１

（狓，狔）］＋犫２（狓，狔）ｃｏｓ［２π犳２狓＋φ２（狓，狔）］ （１）

式（１）中犪（狓，狔）为背景光强，犳１ 为低频光删的频

率，犳２ 为高频光删的频率，犫１（狓，狔）、犫２（狓，狔）分别为

对应犳１、犳２ 的物面非均匀反射率，φ１（狓，狔）、φ２（狓，

狔）分别为对应犳１、犳２ 的包含物体高度分布犺（狓，狔）

的相位调制．

在实际情况下，被测物体的高度分布犺（狓，狔）与

相位调制φ（狓，狔）的关系为
［１］

犺（狓，狔）＝－
犔０
２π犳０犱φ

（狓，狔） （２）

式（２）中的犱为探测器（主要是ＣＣＤ
［２３，９１１］）光心与

投影仪光心之间的距离，犔０ 为探测器光心与参考平

面之间的距离，犳０ 为光栅的频率．

对于测量包含突变成份的物体相位时，由于相

位值被包裹在［－π，π］的范围内，得到的是截断相

位φ（狓，狔），因此需要去包裹处理（即相位展开），以

求得连续的真实的相位分布（既展开相位φ（狓，狔））．

展开相位φ（狓，狔）与截断相位φ（狓，狔）的关系为

φ（狓，狔）＝φ（狓，狔）＋２π狀（狓，狔） （３）

相位展开的过程就是确定狀（狓，狔）的过程．为此，文

献［４］提出了用软件方法生成含两种不同频率的复

合光栅，结合低频光栅与高频光栅的优点，将两者的

数据融合得到物体突变部分的精确轮廓．

现固定狔轴，对式（１）进行狓轴方向的一维傅

里叶变换可得

犌（犳狓，狔）＝犓０（犳狓，狔）＋犓１（犳狓－犳１，狔）＋犓

１ （犳狓＋

犳１，狔）＋犓２（犳狓－犳２，狔）＋犓

２ （犳狓＋犳２，狔） （４）

采用π相移技术
［６］消除零频和条纹的背景影

响，若犳１ 与犳２ 选择适当，可使低频光栅产生的一级
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频谱与高频光栅产生的一级频谱相互分离，从而用

复合光栅的方法得到物体的恢复信息．

根据文献［１］，可相应推出低频光栅产生的一级

频谱的瞬时频率的最大值为

犳１１ｍａｘ＝
１

２π



狓
［２π犳１狓＋φ１（狓，狔）］＝

犳１＋
１

２π

φ１（狓，狔）

狓 ｍａｘ

（５）

同理，高频光栅产生的一级频谱的瞬时频率的最小

值为

犳２１ｍｉｎ＝
１

２π



狓
［２π犳２狓－φ２（狓，狔）］＝

犳２－
１

２π

φ２（狓，狔）

狓
（６）

要使高频光栅产生的变形结构光强经傅里叶变换后

所得到的一级频谱与低频光栅产生的变形结构光强

经傅里叶变换后所得到的一级频谱不相互混叠，则

需满足

犳２１ｍｉｎ＜犳１１ｍａｘ （７）

对于同一物体，在实际情况下，有

犺（狓，狔）＝－
犔０
２π犳１犱φ

１（狓，狔）＝－
犔０
２π犳２犱φ

２（狓，狔）（８）

为了防止各自的一级频谱与二级频谱等高级频谱混

叠，文献［１］给出了相位变化率与光栅频率的关系式

φ狀（狓，狔）

狓 ｍａｘ
＜
２π犳狀
３
　（狀＝１，２） （９）

式（９）中狀＝１表示低频光栅的相位φ１（狓，狔）对狓轴

变化率绝对值最大值与其频率犳１ 的关系式，狀＝２

表示高频光栅的相位φ２（狓，狔）对狓轴变化率绝对值

最大值与其频率犳２ 的关系式．

联立式（５）～（９）可得低频犳１ 与高频犳２ 不相互

混叠的条件为

犳２＞２犳１ （１０）

１．２　探测器非线性引起的同一光栅间的频谱混叠

实际工作的探测器的输出光强犵′（狓，狔）与输入

光强犵（狓，狔）关系比较复杂，一般并不成正比的关

系，存在着非线性效应（主要是二阶非线性效应），其

关系式为［２３］

犵′（狓，狔）＝犲０＋犲１犵（狓，狔）＋犲２犵
２（狓，狔） （１１）

式（１１）中的犲０、犲１、犲２ 为比例系数．固定狔轴，对式

（１１）进行狓轴方向的一维傅里叶变换可得

　犌（犳狓，狔）＝犓０（犳狓，狔）＋犓１１（犳狓－犳１，狔）＋犓

１１（犳狓＋

犳１，狔）＋犓１２（犳狓－２犳１，狔）＋犓

１２（犳狓＋２犳１，狔）＋

犓２１（犳狓－犳２，狔）＋犓

２１（犳狓＋犳２，狔）＋

犓２２（犳狓－２犳２，狔）＋犓

２２（犳狓＋２犳２，狔） （１２）

由式（１２）可见，投影低频光栅与高频光栅产生的变

形光强经傅里叶变换后都产生了二级频谱，二级频

谱的比例虽然很小，但若混入各自的一级频谱中会

影响物体的相位分布，从而影响物体的高度恢复．因

此，为了进一步提高双频光栅傅里叶变换轮廓术的

测量准确度，必须减小或消除探测器引起的非线性

效应．

采用π相移技术
［６］消除零频和条纹的背景影

响，选择适合的犳１ 和犳２，使之满足式（１０），则犳１ 和

犳２ 可尽量分开而不相互混叠．因此只需考虑双频光

栅各自产生的二级频谱对对应的一级频谱的影响．

文献［２］、文献［１２］中讨论了同一光栅产生的变形光

强经傅里叶变换后得到的二级频谱不与一级频谱发

生混叠的条件为犿＞４（犿为抽样频率与光栅频率的

比值），且犿越大，物体恢复的越好．对于双频光栅，

只考虑二阶非线性效应时，若用同一抽样频率，则只

需考虑抽样频率与高频光栅频率的比值是否大于４．

通常情况下，由于低频光栅与高频光栅间引起

频谱混叠是主要的，探测器二阶非线性度很小，在系

统的测量准确度不是要求特别高时，一般不需考虑

之．因此，只需考虑低频光栅与高频光栅间引起的频

谱混叠问题．

２　犕犃犜犔犃犅仿真结果及讨论

仿真物体为６００×６００ｐｉｘｅｌ
２，高度为１０ｍｍ的

陡峭的即包含突变成份的长方体物体．

分两种情况进行：

１）模拟低频光栅的线周期为１／犳１＝３２ｍｍ，模

拟高频光栅的线周期１／犳２＝１８ｍｍ．所产生不同幅

度的归一化频谱如图１（ａ），中间２个频谱为低频光

栅产生的，两边２个频谱为高频光栅产生的；用复合

光栅的方法恢复的物体如图１（ｂ）．

２）模拟低频光栅的线周期为１／犳１＝３２ｍｍ，模

拟高频光栅的线周期１／犳２＝８ｍｍ．所产生不同幅

度的归一化频谱如图１（ｃ），中间２个频谱为低频光

栅产生的，两边２个频谱为高频光栅产生的；用复合

光栅的方法恢复的物体如图１（ｄ）．

比较图１（ａ）与图１（ｃ）可见：低频犳１ 与高频犳２

不满足式（１０）的条件时，低频光栅的频谱与高频光

栅的频谱产生了混叠．满足时则发生了分离．

比较图１（ｂ）与图１（ｄ）可见：低频犳１ 与高频犳２

不满足式（１０）的条件时，物体面形难以恢复：陡峭部

分丧失部分信息，顶部平整部分出现明显起伏．满足

时则恢复的较好：陡峭部分信息比较完好，顶部平整

部分起伏很小，周围只出现较小突起信息．

７５３
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图１　计算机模拟情况

Ｆｉｇ．１　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｏｆｃｏｍｐｕｔｅｒｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ

３　实验结果及讨论

实际测量一台阶状物体．产生条纹的实验装置

为８００×６００分辨率的ＤＭＤ数字投影仪，获取条纹

的实验装置为低畸变的ＣＣＤ摄像机．条纹像素取

２５６×２５６ｐｉｘｅｌ．

分两种情况进行：

１）低频犳１ 与高频犳２ 不满足式（１０）的条件．用

复合双频方法使得犳２／犳１＝１９／１０，所产生不同幅度

的归一化频谱如图２（ａ），中间２个频谱为低频光栅

产生的，两边２个频谱为高频光栅产生的．恢复的物

体如图２（ｂ）．

２）低频犳１ 与高频犳２ 满足式（１０）的条件．用复

合双频方法使得犳２／犳１＝４，所产生不同幅度的归一

化频谱如图２（ｃ），中间２个频谱为低频光栅产生

的，两边２个频谱为高频光栅产生的．恢复的物体如

图２（ｄ）．

比较图２（ａ）与图２（ｃ）可见：低频犳１ 与高频犳２

不满足式（１０）的条件时，低频光栅的频谱与高频光

栅的频谱产生了混叠．满足时则发生了分离．

比较图２（ｂ）与图２（ｄ）可见：物体面形难以恢

复：陡峭部分丧失部分信息，顶部平整部分凹凸信息

明显．满足时则恢复的较好：陡峭部分信息比较完

好，顶部平整部分只有少许凹凸信息．

８５３
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图２　实验情况

Ｆｉｇ．２　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｏｆｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔ

４　结论

分析了双频傅里叶变换轮廓术两种频谱混叠问

题，尤其是低频光栅与高频光栅间引起的频谱混叠

会使包含物体高度信息的一级频谱难以滤出，影响

物体的高度恢复．用计算机仿真与实验两种方法验

证了低频光栅频率与高频光栅频率不相互混叠的条

件．

参考文献

［１］　ＴＡＫＥＤＡＭ，ＭＵＴＯＨＫ．Ｆｏｕｒｉｅｒｔｒａｎｓｆｏｒｍｐｒｏｆｉｌｏｍｅｔｒｙｆｏｒ

ｔｈｅａｕｔｏｍａｔｉｃｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ３Ｄｏｂｊｅｃｔｓｈａｐｅｓ［Ｊ］．犃狆狆犾犗狆狋，

１９８３，２２（２４）：３９７７３９８２．

［２］　ＱＩＡＯＮａｏｓｈｅｎｇ，ＣＡＩＸｉｎｈｕａ，ＰＥＮＧＧｕａｎｇｈａｎ，犲狋犪犾．Ｓｔｕｄｙ

ｏｆｅｆｆｅｃｔｃａｕｓｅｄｂｙｓａｍｐｌｉｎｇｉｎｎｏｎｌｉｎｅａｒｉｔｙｉｎ ＣＣＤ［Ｊ］．

犑狅狌狉狀犪犾狅犳犗狆狋狅犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮狊犔犪狊犲狉，２００６，１７（１１）：１３３９１３４２．

乔闹生，蔡新华，彭光含，等．抽样对ＣＣＤ非线性的影响研究

［Ｊ］．光电子·激光，２００６，１７（１１）：１３３９１３４２．

［３］　ＱＩＡＯＮａｏｓｈｅｎｇ，ＣＡＩＸｉｎｈｕａ，ＰＥＮＧ Ｇｕａｎｇｈａｎ．Ｓｔｕｄｙｏｆ

ｔｈｅｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎｎｏｎｌｉｎｅａｒｉｔｙｏｆＣＣＤａｎｄｆｒｅｑｕｅｎｃｙ

ｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇ［Ｊ］．犃犮狋犪犘犺狅狋狅狀犻犮犪犛犻狀犻犮犪，２００７，３６（４）：６０３６０８．

乔闹生，蔡新华，彭光含．ＣＣＤ的非线性与频谱混叠的关系研

究［Ｊ］．光子学报，２００７，３６（４）：６０３６０８．

［４］　ＬＩＦａｎｇ，ＺＨＯＵ Ｃａｎｌｉｎ．Ａ ｎｏｖｅｌｐｒｏｆｉｌｏｍｅｔｒｙ ｗｉｔｈｄｕａｌ

ｆｒｅｑｕｅｎｃｙｇｒａｔｉｎｇ［Ｊ］．犃犮狋犪犘犺狅狋狅狀犻犮犪犛犻狀犻犮犪，２００５，３４（４）：６３２

６３５．

李方，周灿林．一种新的双频光栅轮廓术［Ｊ］．光子学报，２００５，

３４（４）：６３２６３５．

［５］　ＬＩＵ Ｈｕｉｑｉａｎｇ，ＣＨＥＮ Ｗｅｎｊｉｎｇ，ＳＵ Ｘｉａｎｙｕ，犲狋犪犾．Ｆａｓｔ

ｆｏｕｒｉｅｒｔｒａｎｓｆｏｒｍｐｒｏｆｉｌｏｍｅｔｒｙｂａｓｅｄｏｎｔｗｏｆｒｅｑｕｅｎｃｙｇｒａｔｉｎｇ

ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ［Ｊ］．犗狆狋狅犈犾犲犮狋狉狅狀犻犮犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，２００４，３１（１０）：３９

４２．

刘慧强，陈文静，苏显渝，等．采用双频光栅投影的快速傅里叶

变换轮廓术［Ｊ］．光电工程，２００４，３１（１０）：３９４２．

［６］　ＬＩＪ，ＳＵ Ｘ Ｙ，ＧＵＯ Ｌ Ｒ．Ｉｍｐｒｏｖｅｄｆｏｕｒｉｅｒｔｒａｎｓｆｏｒｍ

ｐｒｏｆｉｌｏｍｅｔｒｙ ｆｏｒ ｔｈｅ ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｏｆ ｔｈｒｅｅ

ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌｏｂｊｅｃｔｓｈａｐｅ［Ｊ］．犗狆狋犈狀犵，１９９０，２９（１２）：１４３９

１４４４．

［７］　ＬＩＮＪＦ，ＳＵ Ｘ Ｙ．Ｔｗｏ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌＦｏｕｒｉｅｒｔｒａｎｓｆｏｒｍ

ｐｒｏｆｉｌｏｍｅｔｒｙｆｏｒｔｈｅ ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｏｆｔｈｒｅｅ－

ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａ１ｏｂｊｅｃｔｓｈａｐｅｓ［Ｊ］．犗狆狋犈狀犵，１９９５，３４（１１）：３２９７

－３３０２．

［８］　ＬＩ Ｗ，ＢＯＴＨＥ Ｔ，ＯＳＴＥＮ Ｗ．Ｏｂｊｅｃｔ ａｄａｐｔｅｄ ｐａｔｔｅｒｎ

ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎｐａｒｔ１：ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｏｆｉｎｖｅｒｓｅｐａｔｔｅｒｎｓ［Ｊ］．犗狆狋犔犪狊犲狉狊

犈狀犵，２００４，４１（１）：３１５０．

［９］　ＷＡＮＧ Ｌｉ，ＴＩＡＮ Ｗｅｉｊｉａｎ，ＷＡＮＧ Ｙａｏｘｉａｎｇ，犲狋 犪犾．

Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｍｅｔｈｏｄｆｏｒｍｏｄｕｌａｔｉｏｎｔｒａｎｓｆｅｒｆｕｎｃｔｉｏｎｏｆｆｉｂｅｒ

ｏｐｔｉｃｃｏｕｐｌｅｄｗｉｔｈＣＣＤ［Ｊ］．犃犮狋犪犘犺狅狋狅狀犻犮犪犛犻狀犻犮犪，２００５，３４

（４）：６１３６１５．

汪丽，田维坚，王耀祥，等．光锥与ＣＣＤ耦合器件调制传递函数

的测试方法［Ｊ］．光子学报，２００５，３４（４）：６１３６１５．

［１０］　ＷＡＮＧ Ｙａｏｘｉａｎｇ，ＴＩＡＮ Ｗｅｉｊｉａｎ，ＷＡＮＧ Ｌｉ，犲狋犪犾．

Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｆｏｒ ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ ｔｒａｎｓｆｅｒ ｆｕｎｃｔｉｏｎ ｏｆ ＣＣＤ

ｃｏｕｐｌｅｄｗｉｔｈｆｉｂｅｒｏｐｔｉｃｔａｐｅｒｂｙｒｅｃｔａｎｇｌｅｂａｒ［Ｊ］．犃犮狋犪

犘犺狅狋狅狀犻犮犪犛犻狀犻犮犪，２００５，３４（６）：９２３９２６．

王耀祥，田维坚，汪丽，等．矩形波板法测量光锥与ＣＣＤ耦合

器件的光学传递函数［Ｊ］．光子学报，２００５，３４（６）：９２３９２６．

［１１］　ＭＡＲｏｎｇｇｕｉ，ＳＯＮＧＨｏｎｇｘｕｎ．Ｔｈｅａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆｍｕｌｔｉｐｌｅ

ＣＣＤ ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒｓ ｉｎ ｔｈｅ ｒｏａｄ ｐｒｏｆｉｌｉｎｇ

ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ［Ｊ］．犃犮狋犪犘犺狅狋狅狀犻犮犪犛犻狀犻犮犪，２００１，３０（３）：３５２

３５４．

马荣贵，宋宏勋．多路ＣＣＤ位移传感器用于路面纵断面检测

研究［Ｊ］．光子学报，２００１，３０（３）：３５２３５４

［１２］　ＣＨＥＮ Ｗ Ｊ，ＹＡＮＧ Ｈ，ＳＵ Ｘ Ｙ，犲狋犪犾．Ｅｒｒｏｒｃａｓｅｄｂｙ

ｓａｍｐｌｉｎｇｉｎＦｏｕｒｉｅｒｔｒａｎｓｆｏｒｍ ｐｒｏｆｉｌｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．犗狆狋犈狀犵，

１９９９，３８（６）：１０２９１０３４．

９５３



光　子　学　报 ３８卷

犗狏犲狉犾犪狆狆犻狀犵犆犪狌狊犲犱犫狔犉狅狌狉犻犲狉犜狉犪狀狊犳狅狉犿犪狋犻狅狀犘狉狅犳犻犾狅犿犲狋狉狔犅犪狊犲犱狅狀

犜狅狑犳狉犲狇狌犲狀犮狔犌狉犪狋犻狀犵

ＱＩＡＯＮａｏｓｈｅｎｇ
１，ＺＨＡＯＨｕａｊｕｎ

２，ＹＡＯＣｈｕｎｍｅｉ１，ＣＡＩＸｉｎｈｕａ１，ＰＥＮＧＧｕａｎｇｈａｎ
１

（１犛犮犺狅狅犾狅犳犘犺狔狊犻犮狊犪狀犱犈犾犲犮狋狉狅狀犻犮狊，犎狌狀犪狀犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犃狉狋狊犪狀犱犛犮犻犲狀犮犲，犆犺犲狀犵犱犲，犎狌狀犪狀４１５０００，犆犺犻狀犪）

（２犛犮犺狅狅犾狅犳犘犺狔狊犻犮狊犪狀犱犈犾犲犮狋狉狅狀犻犮犐狀犳狅狉犿犪狋犻狅狀犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，犆犺狅狀犵狇犻狀犵犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犃狉狋狊犪狀犱犛犮犻犲狀犮犲狊，

犆犺狅狀犵狇犻狀犵４０２１６８，犆犺犻狀犪）

Ｒｅｃｅｉｖｅｄｄａｔｅ：２００７ ０９ ２０

犃犫狊狋狉犪犮狋：ＴｈｅｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｙｏｆｆｒｅｑｕｅｎｃｙｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇｗａｓｄｉｓｃｕｓｓｅｄｗｈｅｎｔｈｅＦｏｕｒｉｅｒｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆ

ｄｅｆｏｒｍｅｄｆｒｉｎｇｅｆｏｒｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｏｂｊｅｃｔｔｈａｔｃｏｎｔａｉｎｍｕｔａｔｉｏｎｗａｓｅｘｅｃｕｔｅｄｂｙｔｈｅｍｅｔｈｏｄｏｆｄｕａｌ

ｆｒｅｑｕｅｎｃｙｇｒａｔｉｎｇ．Ｔｈｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｏｆｓｅｐａｒａｔｉｏｎｂｅｔｗｅｅｎ犳１ ｏｆｌｏｗｆｒｅｑｕｅｎｃｙｇｒａｔｉｎｇａｎｄ犳２ ｏｆｈｉｇｈ

ｆｒｅｑｕｅｎｃｙｇｒａｔｉｎｇｗａｓｄｅｄｕｃｅｄ，ａｎｄｆｒｅｑｕｅｎｃｙｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇｏｆｔｈｅｓａｍｅｇｒａｔｉｎｇｂｅｃａｕｓｅｏｆｔｈｅｎｏｎｌｉｎｅａｒｉｔｙ

ｏｆｄｅｔｅｃｔｏｒｗａｓａｎａｌｙｚｅｄ．Ｆｏｒｔｈｅｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇｂｅｔｗｅｅｎ犳１ａｎｄ犳２ｉｓｔｈｅｃｈｉｅｆｃｏｎｄｉｔｉｏｎ，ｃｏｍｐｕｔｅｒｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ

ａｎｄｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｏｎｔｈｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｐｒｏｖｅｔｈａｔ犳１ａｎｄ犳２ａｒｅｏｖｅｒｌａｐｐｅｄｗｈｅｎ犳２＜２犳１，犳１ａｎｄ犳２ａｒｅｓｅｐａｒａｔｅｄ

ｗｈｅｎ犳２＞２犳１．

犓犲狔 狑狅狉犱狊：Ｆｏｕｒｉｅｒｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｐｒｏｆｉｌｏｍｅｔｒｙ； Ｄｕａｌｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｇｒａｔｉｎｇ；Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇ；

Ｎｏｎｌｉｎｅａｒｉｔｙｏｆｄｅｔｅｃｔｏｒ；Ｓａｍｐｌｉｎｇ

犙犐犃犗犖犪狅狊犺犲狀犵　ｗａｓｂｏｒｎｉｎ１９７１．ＨｅｒｅｃｅｉｖｅｄｔｈｅＢ．Ｓ．ｄｅｇｒｅｅｆｒｏｍ ＨｕｎａｎＮｏｒｍａｌ

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙｉｎ２０００，ａｎｄｒｅｃｅｉｖｅｄｔｈｅＭ．Ｓ．ｄｅｇｒｅｅｉｎｏｐｔｉｃａｌｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇｆｒｏｍ

ＳｉｃｈｕａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｉｎ２００５．ＮｏｗｈｅｉｓａｌｅｃｔｕｒｅｒａｔＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＰｈｙｓｉｃｓａｎｄＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ，

ＨｕｎａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＡｒｔｓａｎｄＳｃｉｅｎｃｅ，ａｎｄｈｉｓｒｅｓｅａｒｃｈｉｎｔｅｒｅｓｔｓｆｏｃｕｓｏｎｏｐｔｉｃａｌｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ，ｎｏｎｌｉｎｅａｒｏｐｔｉｃｓ，ｏｐｔｉｃａｌ３Ｄｓｅｎｓｉｎｇａｎｄｓｏｏｎ．

０６３


